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摘要(译)

用于OLED蒸发的荫罩及其制造方法，以及OLED面板的制造方法。 用于
OLED蒸发的荫罩包括：半导体基板，其包括前表面和与之相对的后表
面；在该半导体基板中设置有贯穿该前表面和后表面的凹部；和 栅膜层
设置在半导体衬底的前表面上。 在栅格膜层中设置有排列成阵列的多个
开口。 每个开口具有上部和下部。 上部的宽度大于下部的宽度。 凹槽
暴露出栅格膜层中的开口的数量以及相邻开口之间的栅格膜层中的开口
的数量。
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